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MODELO DE UTILIDAD

que por veinte afos, para Espafa, se solicita a Favor del EXCMO.SR.
DON CONSTANTIN GRAF VON BERCKHEIM, de nacionalidad alemana, residen
te en WEINHEIM (REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA), Friedrichstr.9,por:
" DISPOSITIVO PARA LA GENERACION DE IONES DE AIRE UNIPOLARES."

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente invento se refiere a un dispositivo para la ge
neracién de iones de aire unipolares,previsto ante todo para la cli
matizacién eléctrica de locales,en el cual actdan en conjunto la ra
diacién de una lémpara de descarga de gas y un campo eléctrico iéug
lado emanente de una punta de alambre fina.-

De la Patents DT-P5 Ne, 1.6;9.491 se tiens conocimiento de
una ldmpara de descarga 'de gas'sobre cuyo cuerpo de vidrio se apo--
yan puntas de alambre finas de una forma levemente eldstica.Como -~
ejemplo para esta lémpara de descarga de gas se ha indicado un tipo
usual de una limpara fluorescente que es alimentada por una tensidn
de servicio normal para los tubos,ante todo con tensién aterna., Una
gran cantidad de alambre se ha fijado en un soporte que tiens la --
forma de una barra,en el cual se ha conectado al mismo tiempo una =

fuente para alta tensidn continua.Durante el funcionamisntgproduce
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la radiacidn ultravioleta que es gensrada por la descarga de gas,--
una excitacidn tal en la zona de las puntas de alambre,que-bajo 1la
influencia del campo eléctrico se geheran iones,sin que por ello se
presentala indeseable formacidén de ozono y 6xidoazoicoe-

El presente invento se basa en la terea de disminuir el tg
mafio de una tal instalacidén de ionizacién,manteniendo,sin embargo, -
en la m&xima medida posible,su capacidad de ionizacibn.-

De acuerdo con el presente invento se resuelve esta tarea
por el hecho de que la lé&mpara de descarga de gas es sustituida por
una lémpara de efluvios cuyos electrodos,como mfnimo uno - en el cg
so del servicio con corriente contfnua, el cétodo - estén dispuestos
de la misma a una distancia de menas de 10 mms.prafsrenteﬁente de -
menos de ; mms, en una determinada zona de la pared dé vidrio,y que
la punta de alambre se encuentra éituada muycerca de esta zona.-

Las l4mparas de efluvios de estas dimensiones son unas l&m
paras de descarga de gas de un tamafio muy reducido.De una forma co-
rrespondiente reducida es. también la cantidad de laé puntas de alam
tre que podrin ser agregadas a la misma,Almismo tiempo,las lémparas
de efluvios poseen,por lo gensral,un rendimiento ds radiacién ultra
videta relativamente reducido. Sin embargo, si se coloca la punta =~
de alambre relativamente cerca a un electrodo o bien a un cétodo vy,
por caonsiguiente, a la zona de descarga de efluvios,la radiacibén ul
travioleta en la zona de la punta de alambre, la cual es por lo ge-
neral débil,serd tan eficaz que hasta por el empleo de una sola pun
ta de alambre son generados los iones en una cantidad tal que equi-
vale a aquella que es producida por una l4mpara fluorsscente gque se
haya equipado con muchas puntas de alambre.-

La zona en la cual se podrd colocar la punta de alambre,=-~-
puede ser aumsntada, a pesar de emplear pequefias lémparas de efluw=-

vios,si la misma tiene una pared de yidrio en la forma de un tubo -
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fino poseyendo asimismo electrodos planos que se extienden de for-

ma paralela a la pared de vidrio con configuracién de un tubo.En -
8l caso de otro tipo de ejecucién,la lémpara de efluvios posse en

el lado frontal una pared de vidrio que cierra de forma casi hemig
férica,como asimisme - como mf{nimo - un electrodo plano que coh ==
respecto a la pared frontal se encusntra précticamsnts sn paralslo.
En estos casos se podrén admitir para la posicién de la punta de -

alambre unas tolerancias relativamente amplias,lo cual simplifica,

" la fabricacién y permite que el dispositivo podré ser empleado tam

bién para fines de aplicacién menos Gtiles,en los cuales se podr4,
mover la punta de alambre durante el funcionamiento como,por ejem-
plo, en el caso de montar el equipo en un automévil.-

Con especial ventaja se emplea una lémpara de efluvios -~
con un promedio de densidad de rendimiento de,como m{nimo, 0,1 w/-
cm3 dentro de la cdmarade gas,con preferencia de més de 0,5 m/cmz.
E£llo conduce a muy fuertes descargas de efluvios con su correspone-
diente aumento de la radiacién ultravioleta,Tales densidades de =--
rendimierto se podrén conseguir con facilidad ante todo con las =--
l4mparas de efluvios muy pequefias.La cdmara de gas tiene qué ser,-
en especial,menor de 3J cm3,con preferencia todavia més reducida --
que 1 cm3.-

En ampliacidn del presente invento habré de tenerse en --
cuenta que la temperatura de las superficis de la lémpara de eflu-
vios estd - debido al rendimiento cdor{fico por la corriente prody
cido de la l4mpara como minimo 102 centigrados,pero con preferen=~-
cia 15 a 302 centfgrados por encima de la tempsratura de ambisnte.
Gracias a este calentamiento se podré asegurar que bajo todas las
condiciones de servicio posibles, o sea,también por el tratamiento
de aire cdlido y himedo,quedard impedido un empaRamiento de la su=-

perficie de vidrio de la lémpara de efluvios.fuedard por tanto ex-
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cluida la posibilidad de que se produzca a través de un empaffamiento

hdmedo un corta-circuito entre la punta de alambre guese encuentra -
en un alto potencial y la conexién de la l&mpara ds efluvios,la cual
esté en un potencial bajo,Ademés,el calentamientotiena.por consecusn
cia una alimentacifn adicional de energia en la zona de la punta del
alambre,la cual mejora el resultado de la ionizacidn.-

Para las lémparsa de efluvios con una alta densidad de ren-
dimiento dentro de la cémara de gas,podrd ser suficiente que solamen
te la potenciabgenerada dentro de la lémparade efluvios sea utiliza-
da como potencia de calentamiento.Em otros casos serd convenisnte ca
lentar la l4mpara de efluvios por su resistencia adicional,dado que,
por lo general,esta resistencia adicional existe précticamente siem=-
pre,Por un ensamblaje muy junto como,por ejemplﬁ,por la colocacién -
de la misma en el zfcalo de la lémpara de efluvios,la resistencia ==
adicional podrd transmitir su potencia de calentamiento a la lémpara
de efluvios.=

A continuacién se explica el presente invento con més deta-
lle y sobre base de los preferidos e jemplos de ejecucién que estén -
representados en el planc adjunto, En el mismo indican:

La figura 1 - de una forma esquematizada,el primer tipo de
ejecucién-del presente invento;

La figura 2 - una representacién esquematizada de la seccidn
por un segundo tipo de ejecucién; asi como

La figura 3 - la seccifn transversal a lo largode la linea=
C - C, indicadaen la figura 2,-

En el caso del ejemploc de ejecucidn representado por la fi~
gura 1 se ha introducido una pequefia lémpara de efluvios 1 por la «-
abertura 2 de una placa cubierta 3 para atornillarla con su Zﬁcalo 4

en un porta-lémparas 5.Dentro del zécalo se ha colocado una resisten

cia adicional 6.A través de la misma se ha conectado el primer glec-




5#n?‘ | ‘ -5 - 3
100 trodo 7 con un contacto de conexién 8,mientras que el segundo elec-«
trodo 9 estd conectado a la rosca del zécalo 10.La pared de vidrio -
11 que es permeable a los rayos ultravioletas,encierra una cémara de
gas,y la misma tiene una pared frontal 13 de forma hemisférica.Esta
14mpara de efluvios es alimentada,en la forma usual,por una fuente -
105 de tensién alterna 14 gque posee su puesta a tierra 15.-

Un alambre 16 con su punta fina 17 es sostenido por un sow=-
porte 18 de una manera tal que el mismo seapoya en la pared frontal
13.E1 soporte va fijado,a través de un aislador 19,sobre la placa--cu
bierta 3.El alambre 16 est4 conectado a través de una resi-stencia de

110 proteccién 20 en un polo de la fuente de corriente contfnua de alta -
tensién 21 gue con su otro polo estd puesta a tierra,-

£l slectrodo } es de la forma de un casquete y el mismo se -
extiende con précticamente lamisma distancia con respecto a la pared
frontal hemisférica 13.Esta distancia "a" ha de ser,de acuerdo con =

115 el presente invento,de menos de 10 mms; con preferencia todavia me--~
nos de 7 mms.Como consecuencia resulta,al tener en cuenta solamente
el electrodo 7 (o sea, cuando el mismo sirve de cdtodo en el caso de
un servicio a tensién contfnua),una zona en la pared de vidrio 11, -
por encima de la linea indicada con A - A, para la cual se podr§ apli

120 car perfectamente la condicidén antes referida.El electrodo 9 tiene -
la forma de un anillo.con una superficie inclinado o bien abovedada.
Por consiguiente,al producirse en ambos electrodos una descarga de =
efluvios, tal como ocurre en el caso del servicio con corriesnte al-
terna, la zona de lapared de vidrio 11,lacual se encuentra por enci-

125 ma de la linea B - B, cumple esta misma condicién.-

€1 alambre 16 podré ser dispuesto sin complicaciones y de =
unz forma tal que la punta 17 del mismo se encuentra cerca de esta =

zona de la pared de vidrio.-

En una instalacibn de ensayos,en la cual se habia dirigido
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sobre la placa cubierta 3 una corriente deé aire 'soplado,ss han’obtg
nido los datos siguientes: .

Didmetro de la pared de la lédmpara de efluvios. 25 mms.
Distancia "a" 6,5 mms.
Tensién de la fuente de tensidén alterna 14 220 voltios
Tensién de la fuente de tensién contfnua 21 1.000 voltios

Promedio de la densidad de rendimientoc dentro

de la cémara de gas 0,087 W/cms.

Temperatura ds la superficis,a una temperatura de

amblente de 252C, 40=5P 2C,

Cantidad de los iones generados por hora 1d6 - 107"
En el caso del ejemplo de ejecucién representado por las -
figuras 2 y 3,la lémpara de efluvios 22 posee una pafed de vidrio =
en forma de un tubo 25 que estdcerrado en ambos extremos por las --
placas de conexifn 24 y 25.La placa de conexifin 24 lleva un electro
do 26,mientra§ que la placa de conexidn 25 posee el electrodo 2;.03
da uno de ambos elécfrodos tiene una seccién transversal en forma -
de un circulo primitivo, y los mismos se extiendsn en paralelo con
la pared de vidrio 23.Un resorte de contacto 23 empuja la lémpara -
de efluvios 22 contra un contacto‘Fijo 29 que posse una éscotadura
30 de forma cuadrada,prevista para la cogida de la placa de conexién
24,También en ests caso se ha previsto al lado de la l8mpara de - -
efluvios 22 un soporte 31 para Ln alambre 32 con upa punta fina 33.
El didmetro exterior de la pared de vidrio 23 que tiens -
forma de un tubo,es de 6 mms.lLa distancia mfnima de los electrodos
26 y 27 con la pared de vidrio,por tanﬁo es menor de 1 mm,siendo la
distancia mdxima menor de 5 mms.Por consiguiente,sé pddré colocar =
la punta 33 del alambre en una parte cualquiera de la circunferen--
cia,y en caso de un servicio con corriente alterna,précticamente por
toda la longitud de la l4mpara,sin que por ello se tenga que sufrir

en este campo de la tolerancia una reduccidn inadmisible en la geng




racién de los iones.-
Para este tipo de ejecucidn se obtuvieron en una instala--

cién de ensayos los datos siguientes:

Longitud de la lémpara de efluvios 28 mms.

165 Diémetrb exterior de la parsed de vidrio 6 mms.,
Resistencia adicional 18 kiio-ohmios

Tensifn de la fuente de tensidn alterna 220 voltios

Corriente de régimen 5,5 MA
Tensidn de la fusnte de tensién contfnua 1,000 valtios

1f0 Pramedio de la densidad de rendimiento den- 2
tro de la cémera de gas aprox.1,0 U/cm

Temperatura de la superficie, a una temperatura
de ambiente de 252 C. 50y600C,"

Cantidad de los iones generados por hora 106 - 107

1}5 El dispositivo para la generacifn de iones de aire unipolp
res,objeto de este descripcidn,no es solamente aplicable para la ig
nizacién de aire que ha de servir para fines de climatizacidn,sino
el mismo sirve también para el tratamiento de aire que a continua--
cién ha de ser depurado por un filtro electrostético,como asimosmo,

180 para otras mdltiples finalidades de aplicacién.-

Dascrita suficientemente la naturaleza y alcance de la pre
sente invencidén, se hace constar que en la misma podrédn ser varia--
bles los materialés, dimensiones y en general aquellos otros deta--.
lles accesorios o secundarios que no alteren, cambien ni modifiquen

185 la esencialidad propuesta,~

Los términos en que gueda redactada esta memoria son cier-

tos y fiel reflejo descrito,debiéndose interpretar en un sentido =-

mds amplio y nunca en forma limitativa.-

REIVINDICACIONES

190 Se reivindica como de la propia y nueva invencién la propiedad y ex

plotacidn exclusiva de:
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18,- Dispositivo para la generacién de iones de aire unipolares; ==
previéto ante todo para la climatizacién eléctrica de locales,en el
cual actdan en conjunto la radiacién de una lémpara de descarga de
gas y un campo eléctrico igualado;emanente de una punta de alambre
fina,caracterizado por el hecho de que la lémpara de descarga de --
gas es sustituida por una lémpara de efluvios ayos electrodos,como
m{nimo uno en el caso del servicio con corriente contfnua, el céto-
do - estén dispuestos de la misma a una distancia de menos de 10 mm
preferentemente de menos de 7 mm.en una determinada zona de la pared
de vidrio, y de que la punta del alambre se encuentra situada muy -
cerca de esta zona,- |

28,- Dispositivo para la generacién de iones de airesunipolares; sg
gdn reivindicacién 12,caracterizado por el hecho de que.la l4mpara
de efluvios tiene una pared de vidrio que tiene la forma de un tubo
fino,poseyendo asimismo los electrodos planos,que se extienden de =~
forma paralela a la pared de vidrio con la configuracién de un tubo.
32,- Dispositivo para le generacifn de iones de aire unipolares; sg
gln reivindicacifn 18,caracterizado por el hecho de gue la l&mpara,
de efluvios posee en el lado frontal una pared de vidrio que cierra
de forma casi hemisférica,como asimismo como mf{nimo un electrodo =--
plano que se encuentra précticamente en paralelo con respecto a la
pared frontal,-

48,- Dispositivo para la generacidn de iones de aire unipoléres; se
gdn reivindicacicnes 12 a 3§;caracterizado por el hecho de qus se -
emplea una lémpara de efluvios con un promedio de densidad de rendi
miento de,como mf{nimo,0,1 W/cmz,dentro de la cémara de gas,con pre-
ferencia de més de 0,5 W/cmS,.

528,- Dispositivo para la generacidn de iones de aire unipolares; sg

R4 : ] 2 s
gdn reivindicaciones 12 hasta 42,caracterizado por el hecho de que

la cémara de gas es menor de 3 cmz,con preferencia todavia m4s redu
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cida que 1 sz.

62.- Dispositivo para la generacién de iones de aire unipolares; sg
gdn réivindicaciones 12 hasta Sé;caracterizado por el hecho de que
se ha previsto una sola punta de alambre,-

78,~ Dispositivo para la generacifn de iones de aire unipblares; s8
gdn reivindicaciones 18 hasta Gé;caracterizado por el Hecho de que
la temperatura de la superficie de la lémpara de efluvios estd - de
bido al rendimiento calorf{fico producido por la corriente de la lép
para como mi{nimo 102C, pero con preferencia « 15 a 302C, por encima
de la temperatura de ambiente.- |

828,.,- Dispositivo para la generacién de iones de aire unipolares; sg
gdn reivindicacién 5é,caracterizado por el hecho de que la l&mpara
de efluvios es calentada por su resistencia adicional.~

98,- " DISPOSITIVO PARA LA GENERACION DE IONES DE AIRE UNIPOLARES,"

Consta la presente memoria descripti

va de nueve hojas numeradas y mecanografiadas por una sola cara a -

las que se les acompaffan un plano para su mejor comprensifni-

madrid, §8 OCT 1873
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